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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdanska Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
znany)

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12,

Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-233 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Politechnika Gdarska, Biuro Tel.:

Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdanskiej, Al. Zwyciestwa 27, 80-219 Gdanska (pok nr

11)
Osoba do kontaktow: Jakub Pogorzelski
E-mail: jakpogor@pg.gda.pl Faks: +48 583472913

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://www.pg.gda.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokoprézniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw
i uktadow wielowarstwowych metodg PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z
rodziny spektroskopii fotoelektronéw PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa oraz montaz Wielozadaniowej aparatury ultrawysokoprozniowej (UHV
— ang. Ultra High Vacuum) przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw | uktadow wielowarstwowych metodg
PVD (ang. Physical Vapor Deposition), modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny
spektroskopii fotoelektrondw PES (ang. Photoemission Spectroscopy) oraz mikroskopii skaningowej SPM (ang.
Scanning Probe Microscopy).

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, minimalne parametry techniczne zawiera zatgcznik nr 7 do SIWZ.
3. Warunki dostawy i montazu:

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiajgcego wskazanego w
umowie — zalgcznik nr 5 do SIWZ na minimum 7 dni przed planowanym montazem mebli, w przeciwnym
wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy wstepu na miejsce realizacji zamowienia.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowanga w momencie podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci dostawy z SIWZ, ofertg lub przygotowanego planu Zamawiajacy
odmoéwi odbioru. Odbiér odbedzie sie m. in. na podstawie warunkow odbioru okreslonych w pkt 4.
Szdczegéiowe informacje dotyczace warunkéw odbioru zawarte sg we wzorze umowy bedgcym zatgcznikiem nr
5 do SIWZ.

4. Warunki podlegajace szczeaélnej ocenie podczas odbioru

Warunki dla uktadu ultra-wysokiej prozni

- préznia mniejsza niz 3-10-10 mbar (tylko przy odbiorze), w czasie normalnego uzytkowania gwarantowana
préznia bazowa uzxskiwana w ukladzie ponizej 1-10-10 mbar)

- temperatura uzyskiwana podczas grzania oporowego z uktadem chtodzenia za pomoca cieklego azotu w
przedziale 140-880K

- temperatura uzyskiwana podczas grzania wigzka elektronéw z uktadem chtodzenia za pomoca cieklego azotu
w przedziale 140-930K

Warunki dla uktadu SPM

- tryb STM:

uzyskanie rozdzielczosci atomowej dla Si(111) w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej prozni

- tryb AFM, tryb kontaktowy:

uzyskanie rozdzielczosci atomowej dla HOPG w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej prozni

- tryb AFM, tryb bezkontaktowy:

uzyskanie obrazu uskokow atomowych dla Si(111) w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej prozni
w przypadku ogrzewania probki:

uzyskanie obrazu uskokéw mono-atomowych dla Si(111) w temperaturze 450K w trybie STM

Warunki dla modutu analitycznego spektroskopii fotoelektronéw XPS

Sygnat XPS dla Ag3d5/2 dla MgKa (300W)

Rozdzielczos¢ FWHM — 0,85 eV

Natezenie — 2000 kcps

Modut wzrostu warstw PVD

Dostarczenie 2 targetéw ITO oraz Zn i naniesienie struktury wielowarstwowej zadanej przez uzytkownika.
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5. Wykonawca zapewnia gwarancje (min. 24 miesiecy) na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 7 do SIWZ —
szczego6towe informacje zawarte sg w zatgczniku nr 5 do SIWZ- wzorze umowy.

6. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czeSciowych.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny

Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)

Gtéwny przedmiot

38000000

Dodatkowe przedmioty

80510000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Zp/338/050/D/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_JakubPogorzelski

Dane referencyjne ogtoszenia: 2012-129210 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszeniaw Dz.U.: 2012/S 183-300562 z dnia: 22/09/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
18/09/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

X Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniany tekst;

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast: Powinno byé¢:

zmieniane daty: 10/12/2012 Godzina: 11:30 31/12/2012 Godzina: 11:30
VI.3.3) oraz 1V.3.4) (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniane daty: 10/12/2012 Godzina: 12:00 31/12/2012 Godzina: 12:00
1V.3.8) (dd/mmyrrrr) (dd/mmyrrrr)

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
07/12/2012 (dd/mm/rrrr) - 1D:2012-169497
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